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Na rynku sprzętu dedykowanego do pomiaru drgań, a w szczególności do ciągłego monitorowania 

drganiowego maszyn od wielu lat obecne są czujniki drgań oparte na mikromechanicznych przetwornikach 

pojemnościowych (MEMS ang. microelectromechanical system) [2]. Dzięki postępowi technologicznemu 

producenci komponentów elektronicznych udostępniają akcelerometry mikromechniczne, których parametry 

metrologiczne czynią je przydanymi w diagnostyce drganiowej maszyn i urządzeń [1, 3]. Komponenty te po 

integracji z układem mikroelektronicznym i obudową wykorzystywane są w różnych konstrukcjach czujników 

drgań. W kartach katalogowych tego typu czujników zwykle nie są udostępniane dynamiczne charakterystyki 

amplitudowe w deklarowanym paśmie częstotliwości. W ramach przeprowadzonych badań zidentyfikowano 

i oceniono tego typu charakterystyki dla wybranych komercyjnych czujników drgań wykorzystujących 

przetworniki mikromechaniczne. Prezentowane badania mogą być przydane w doborze czujników do 

odpowiednich aplikacji w zakresie ciągłego monitorowania maszyn. 
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